
     

   

 

 

第十五届全国量子成像学术会议 

（The 15th Conference on Quantum Imaging） 

会议通知（第一轮） 

尊敬的先生/女士： 

全国量子成像学术会议是基于量子物理及受相关量子效应启发的新型成像机

理、方法、技术与应用等方面的系列学术会议，旨在发展新型成像技术及应用，会

议至今已经成功举办了十四届。第十五届全国量子成像学术会议定于2025年9月5-7

日在浙江大学杭州国际科创中心举行，由浙江大学、西湖大学和杭州电子科技大学

联合主办，由浙江大学杭州国际科创中心、极端光学技术与仪器全国重点实验室联

合承办。本届会议将继续邀请相关领域内知名专家学者、应用部门相关人员等参会。

现诚邀您参加！ 

一、会议专题  

为提高会议交流效果，本次会议只设置一个主会场，按专题分时进行，每个专

题拟设2-4个邀请报告，1-2个口头报告。 

本次会议设置但不限于如下专题： 

（1）关联成像 

（2）单像素成像 

（3）计算成像 

（4）超分辨成像 

（5）量子成像信息理论 

（6）量子成像新原理与新方法 

（7）量子成像技术应用 

二、会议报告 

报告要求：会议将安排邀请报告、口头报告和张贴报告。 

报告摘要要求：用Word文档编排，A4页面；页边距：上2.5cm、下2cm、左2.5cm、

右2cm；题目（黑体三号）、作者（楷体四号）、单位（楷体小四号）、邮箱（五

号字）、关键词和摘要正文（宋体五号）及图表等、参考文献（中文小五号宋体），

其中英文和数字Times New Roman。摘要模板可在会议网站下载。投稿细则见下一

轮通知。 

三、会议地点：浙江大学杭州国际科创中心水博园区（会议室待定） 

四、时间节点：（1）2025年07月15日，第一轮通知； 

（2）2025年07月31日，第二轮通知，预注册，会议报告摘要； 

（3）2025年08月15日，第三轮通知，投稿截止； 

（4）2025年09月05日，报到注册，召开会议。 



五、会议注册 

参会人员通过会议网站注册、缴纳注册费、投稿，网站地址和缴费方式将在第

二轮会议通知中发布。 

六、大会组织委员会 

1．会议主席： 

吴令安   研究员，    中国科学院物理研究所 

汪凯戈   教  授，    北京师范大学 

2．副主席（按汉语拼音顺序）： 

郭  弘   教  授，    北京大学 

韩申生   研究员，    中国科学院上海光学精密机械研究所 

匡翠方   教  授，    浙江大学 

魏  凯   教  授，    浙江大学 

3．委员（按汉语拼音顺序）： 

曹德忠   教  授，    烟台大学 

陈理想   教  授，    厦门大学 

陈平形   教  授，    国防科技大学  

郭圆月   教  授，    中国科学技术大学  

李明飞   研究员，    中国科学院物理研究所 

廖桂生   教  授，    西安电子科技大学  

刘伟涛   教  授，    国防科技大学  

陆晓铭   教  授，    杭州电子科技大学  

罗  斌   教  授，    北京邮电大学  

史保森   教  授，    中国科学技术大学  

司徒国海 研究员，    中国科学院上海光学精密机械研究所  

宋立军   教  授，    长春工程学院  

孙宝清   教  授，    山东大学  

孙鸣捷   教  授，    北京航空航天大学  

王宏强   教  授，    国防科技大学  

王中阳   研究员，    中国科学院上海高等研究院  

徐飞虎   教  授，    中国科学技术大学  

徐  卓   教  授，    西安交通大学  

杨照华   研究员，    北京航空航天大学 

杨  青   教  授，    浙江大学 

余远金   教  授，    北京理工大学 

袁  鑫   教  授，    西湖大学 

曾贵华   教  授，    上海交通大学  

张利剑   教  授，    南京大学  

赵  远   教  授，    哈尔滨工业大学  

周建英   教  授，    中山大学  

朱炬波   教  授，    中山大学  

4．会议执行主席： 

袁  鑫   教  授，    西湖大学 

杨  青   教  授，    浙江大学 

 陆晓铭   教  授，    杭州电子科技大学 

5．会议秘书： 



忻  俊  副教授，      杭州电子科技大学 

刘震涛  副研究员，    中国科学院上海光学精密机械研究所 

胡晨昱  特聘副研究员，中国科学院大学杭州高等研究院 

王  飞  副研究员，    中国科学院上海光学精密机械研究所 

刘  星  副研究员，    西湖大学光电研究院 

徐晓蓉  工程师，      浙江大学 

七、会务组及联系方式 

会议联系人：严倩倩 15905817050 

 

备注：未尽事宜请与会务组联系。 

 

 

 

 

第十五届全国量子成像学术会议组委会 

承办单位：极端光学技术与仪器全国重点实验室(代章) 

 

 

 


